中央研究院冷凍電子顯微鏡中心
CEM2教育訓練課程（F20）
開課日期：107年05月10－11日

開課地點：中研院跨領域大樓B2低溫電顯核心設施（I-14）
本次課程訓練對象為有意於下班時間(含假日)上機操作之使用者。
課程內容僅含儀器操作教學，包括冷凍低溫樣品製作（FEI Vitrobot, 107年05月10日）及CEM2（FEI Tecnai F20, 107年05月11日）之操作。
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註：請於上課當日現場繳交此資料，謝謝！
